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摘要(译)

用于LCD器件的基板改善了接触区域中最外基板表面的平坦度，用于在
每个像素中将开关元件（例如，TFT）的电极和像素电极彼此互连。各
个像素的开关元件形成在透明板上。用于各个像素的突起形成在板上以
突出到基板的最外表面附近。每个突起将相应的开关元件的电极升高到
相应像素中的最外表面附近。形成形成最外表面的平坦化层以覆盖所有
像素中的元件的开关元件，突起和电极。用于各个像素的像素电极形成
在最外表面上。每个像素电极在最外表面附近接触元件的相应电极。
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